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微小粗さの表面形状を非接触で測定可能な顕微鏡 

の開発と販売開始のお知らせ 

 

新東Ｓプレシジョン株式会社 

新東工業株式会社 

 

新東工業株式会社(本社:名古屋市、永井 淳社長)のグループ会社で精密計測装置を

製造・販売している新東 S プレシジョン株式会社（本社：神奈川県厚木市、河野克巳

社長）(以下「Sプレシジョン」という)は、自動車関連をはじめ、半導体やＭＥＭＳ (微

小電気機械システム)分野等の次世代電子デバイスなどの研究・開発向け用途として、

立体形状の測定が可能な卓上タイプの白色干渉顕微鏡(商品名：ＯＰＴＩＦＩＳ/オプ

ティフィス、以下「本顕微鏡」という)を開発し、販売を開始いたしました。 

 

販売を開始した本顕微鏡は、機械・電子・光・化学などの多様な機能を集積した立

体構造の微細デバイスを非接触で超精密な表面の形状を測定できるのが特徴です。こ

れまでの触針式の表面粗さ測定に比べ、触針式では不可能な微小粗さの測定が可能と

なることや測定対象をキズつけないという利点があるほか、触針式に比べて測定時間

も短縮されます。また、電子デバイスの表面形状をナノレベルで観察して、微小段差

や膜厚を測ることも可能です。 

 

主な用途としては、自動車分野では、エンジン系精密機械加工部品の表面粗さ・形

状測定に、半導体分野では、エッチングによる電極形状やレジスト膜の厚み測定など

のほか、スマートフォンやゲーム機等で使用される加速度センサーなどＭＥＭＳデバ

イスの測定、インクジェット方式によるドットスペーサーの微細形状測定などの用途

で使用することができます。 

また、既存商品であるマイクロブラスト装置の対象業界である精密加工市場にも、

加工表面の立体構造の測定ニーズがあり、新東工業の販売網を活用して積極的に需要

先の開拓を行います。 

 

 

● 問い合わせ先： 

新東Sプレシジョン株式会社 営業グループ 

TEL ０４６－２４８－００２６ 

FAX ０４６－２８２－９１６３ 

 

新東工業株式会社 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ部(広報担当) 

TEL ０５２－５８２－９２１１ 

FAX ０５２－５８６－２２７９ 

 

以 上 

 



● ご参考 
 

〔用語解説〕 

ＭＥＭＳ 

（微小電気機械システム） 

Micro Electro Mechanical Systemsの略 

機械要素部品、センサ、アクチュエータ、電子回路を一つのシリコン基板、ガラ

ス基板、有機材料などの上に集積化したデバイス(部品)を指す。 

ＭＥＭＳデバイス デバイスとは、部品のこと。MEMS部品 

エッチングによる 

電極形成 

エッチングとは、化学薬品などの腐食作用を利用した表面加工の技法。 

腐食剤によって不要部分を溶解侵食することで、電極などを目的の形状にするこ

とが出来る。 

レジスト膜 レジストとは感光材のこと。 

光により溶解性を変化させる事により、現像によって不要な部分を除去する。 

製版、プリント基板、半導体ウェハーなどの製造に使用される。 

インジェクト方式に 

よるドットスペーサー 

インクジェット方式とは、インクを微滴化し、被印字媒体に対し直接に吹き付け

る方式を用いた印刷方法。（例、インクジェットプリンター） 

ドットスペーサーとは、2枚のガラスやフィルムで構成される、抵抗膜式タッチ

パネルの隙間に設置される絶縁体。インクジェット方式で形成することが可能で

ある。 

 

 

マイクロブラスト装置 微細砥粒を圧縮エアー使用して高速で被加工物に噴射し、高精度な微細加工を実

現する装置。 






